
SPACE FRESHER mini

仕　　様

業務用オゾン脱臭清浄化装置

ASF-040-LP100

さらにパワーアップ

用　　途

オゾンとラジカルを放出し、いろいろなにおいを積極的に除去すると共に防かび
・除菌を行い、空気環境を快適で衛生的にコントロールします。

◆高性能機種と同等量のオゾンを生成するのに低価格を実現。

◆誰にでも出来る簡単操作性。

◆非常に軽量で持ち運びに便利。壁に備え付けも可能。いろいろな場所で活躍します。

◆脱臭スペースに応じて運転時間を制御。タイマーで最大１２０分まで自由に設定可能。

特長

原　　理

品　　名

型　　式

オゾン発生量

本体電圧

本体消費電流

ＡＣアダプター

消費電力

運転制御

風　　量

本体外形寸法

重量

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙ部品

スペースフレッシャー　ミニ　　

ASF-040-LP100-1　　　　　　　  ASF-040-LP100-2　　　　　             

標準タイプ　　　　　　　　　　　　　オプションタイプ

燻蒸運転時　60mg/h程度　　　　　　燻蒸運転時　120mg/h程度

DC24V

1A

AC100V　50/60Hz, 0.2A

約26W

○連続モード　○繰り返しモード（最大１０分／ｈ）

○ワンショットモード（最大１２０分まで）の３種類から選択

　40m3/h程度

165Ｗ×65Ｄ×390Ｈ　mm（取っ手含む、取付金具・突起部含まず）

約２kg

ASF-OUP-20/２、浄化材フィルター

標準タイプSPCP素子
：ASF-OUP-20/1

オプションタイプSPCP素子
：ASF-OUP-20/2

汚れた空気
浄化されていく

プラズマ発生素子

オゾン

ラジカル

②オゾン、ラジカルが
　放出され装置の外でも
　室内の空気と反応

①吸引した空気と
　装置内で反応

オゾン

ラジカル

室内空気を吸引
ニオイの分子

ニオイの分子

特　　長

放電素子

特許を有するＳＰＣＰ（沿面放電プラズマ化学プロセス）により反応性の強い化学的活性種
（ラジカルやオゾン等）を豊富に生成。これらを直ちに悪臭成分と接触・反応させることに
より分解・脱臭を行います。

〒113-0033　東京都文京区本郷2-40-11
TEL.03-3818-0472　FAX.03-3818-9818

ASF-040-LP100

（SPCP）

ホテル客室、宴会場、老人ホーム、病院等


